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Zalacznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa chromatografu gazowego z metanizerem — oferowane
urzgdzenie winno spetnia¢ nizej wymienione minimalne wymagania:

Chromatograf gazowy posiadajgcy dwukanatowy detektor konduktometryczny TCD i

1.System ptomieniowo-jonizacyjnym FID
=  Minimum 20 ramp temperaturowych podczas analizy
= Zakres temperatur od +4°C powyzej temp. otoczenia do 450°C
= Maksymalna szybkos$¢ grzania minimum 120 °C/min

2. Piec = Doktadnos¢ ustawien temperatury 0,1°C

Wyposazony w co najmniej 7” ekran dotykowy pozwalajgcy na dostep do
wszystkich danych aparatu w czasie rzeczywistym

Mozliwo$¢ chtodzenia pieca z wykorzystaniem cieklego azotu

3. Elektroniczna
Kontrola Pneumatyki

Doktadnos¢ ustawien cisnienia nie gorsza niz 0,001 psi (na dozownikach i
detektorach)

Petna elektroniczna kontrola z mozliwoscig programowania przeptywdw i cisnien
gazéw

Odczyt aktualnego ci$nienia na panelu sterujgcym

Kompensacja zmian ci$nienia atmosferycznego w czasie rzeczywistym
Mozliwosé precyzyjnego odtworzenia chromatograficznych czaséw retencji
poprzez dostrajanie cisnienia na czole kolumny z wykorzystaniem modutu
kontroli pneumatyki z poziomu oprogramowania chromatograficznego -
ustawienia zapisane w metodzie chromatograficznej bez wykorzystania
mieszaniny n-alkanow

4. Detektor TCD

Detektor konduktometryczny TCD

Minimalny poziom detekcji: minimum 400 pg tridekanu/ml (hel jako gaz
nosny)

Liniowy zakres dynamiczny min. 10°

Maksymalna temperatura pracy: 400°C

TCD z pojedynczym filamentem — wplywajgcy na szybkg stabilizacje linii tta oraz
niski dryf i nie wymaga osobnego gazu referencyjnego lub manualnej regulacji
potencjometrem

5. Detektor FID z
metanizerem

Minimalny limit detekcji (MDL) detektora FID 1,2 pg C/s

Zakres liniowy detektora co najmniej 107

Czestotliwos¢ probkowania podczas zbierania danych przynajmniej 1000 Hz
Zakres temperaturowy pracy detektora do 450°C
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6. Zawory
pneumatyczne

Minimum 10 portowy zawér pneumatyczny do dozowania
Minimum 6 portowy zawdr pneumatyczny — 2 szt.
Automatyka i grzanie zaworow

Modut kontroli cisnien

7. Wymagania
dodatkowe

Zestaw instalacyjny do chromatografu z filtrami
Kolumna 1: dtugos$¢: 15m, srednica wewnetrzna: 0.53mm, grubos¢ filmu 40 ym
Kolumna 2: dtugos¢: 50m, srednica wewnetrzna: 0.53mm, grubos¢ filmu 50 ym
Akcesoria chromatograficzne — ferrule, ztgczki.

Minimum 3 dni szkolenia z obstugi i konserwacji urzgdzenia — realizacja w
terminie 60 dni kalendarzowych od daty dostawy przedmiotu umowy. Wykonanie
szkolenia zostanie potwierdzone protokotem odbioru Ustugi. Miejsce szkolenia:
Wydziat Inzynierii Chemicznej i Procesowej PW, ul. Warynskiego 1, 00-645
Warszawa. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy konkretng date szkolenia
najpézniej na siedem dni kalendarzowych przed jego realizacjg

Konstrukcja aparatu GC umozliwiajgca rozbudowe o detektor spektrometrii
mas (MS) z funkcja grzania kwadrupola do 200°C

Oprogramowanie sterujace.

Komputer sterujgcy (stacja robocza, klawiatura, mysz,) spetniajgca wymagania
oprogramowania.

Monitor o przekatnej ekranu min. 24”

Gwarancja min. 24 miesiecy

Instrukcja obstugi urzadzenia w jezyku polskim w wersji papierowe;j i elektronicznej
dotgczona do dostawy.
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